微力偵測元件之特性研究
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近年來微力偵測元件(Micro-force Sensors )廣泛使用於微整合或聚集，微加工、微型機械人、MEMS 特性、奈米操控、生物學、生藥研究及物質基本特性等研究上。微力標準研究時，以微力偵測元件作為微力傳感器，常用的力量傳感器有電阻荷重元式及電容傳感器等多種。量測中心在2010年建立了微力機構，在 10微牛頓下具有幾奈牛頓的施力解析度。對於微力標準的傳遞，則使用電容式的微力偵測元件作為傳遞標準。
本文將介紹 FT_S540電容式的微力偵測元件和精密天平 UMT5之施力比較，同時以雷射干涉儀偵測施力時令位移。除了測得力量感測器和天平讀值外，也測定微力偵測元件的彈力常數。

